Priloha é.1

Technicka Specifikacia

PrisluSenstvo k mikroskopu na biospeleologicky vyskum

Objednavatel’ ma v majetku a pouzivani mikroskop znacky ,,Axio Imager M2“. Predmetom
dodania je prisluSenstvo k tomuto typu mikroskopu, ktoré musi byt plne kompatibilné
a funk¢né v plnom rozsahu s tymto mikroskopom:

Okularovy mikrometer — s stupnicou na jednej osi rozdelenou na 100 dielikov

s oznac¢enim po 10 dielikoch 10:100, priemer = 26mm

Kondenzorovy modul pre DIC kontrast — DIC 111 /s N.A. min. 0.9

Objektiv 40x — Fluoritovy objektiv 40x/s N.A. min. 0.75 pre fazovy kontrast Ph 2

v prevedeni pre zvysenie kontrastu. Prenos vinovych dizok z blizkeho UV rozsahu (>
40 % od 340 nm) s nizkou autofluorescenciou V epifluorescen¢nej mikroskopii.
zvacsenie 40X

N.A. - Numericka apertira min. 0.75

Vol'na pracovna vzdialenost [mm] min, 0.71

Hrubka krycieho skla [mm] min. 0.17

Bez imerzie

Zorné pole [mm] min, 25,

Parfokalna dizka [mm] 45.06

Opticky systém: Infinity Color Corrected System (ICS),

Fazovy kontrast: Ph 2,

Kondenzor pre DIC kontrast — Achromaticky kondenzor s vel'’kou pracovnou
vzdialenost'ou s N.A. min. 0,8 pre svetlé pole, tmavé pole, fazovy kontrast a DIC s
pevnou prednou SoSovkou

Min. 8-polohovy revolverovy disk, s min. 4 centrovateI'nymi poziciami pre Phl, Ph2,
Ph3 a D, uz integrovanymi, 3 tichyty pre moduly kondenzora DIC, 1 samostatna
pozicia pre svetlé pole. Vhodny pre objektivy 5x-100x, pracovnd vzdialenost’ min. 8,6
mm

Objektiv 63X - Fluoritovy objektiv 63x/ s min. N.A. 0.95 a korekénym systémom pre
hrabku sklicka corr v prevedeni pre zvysenie kontrastu. Prenos vinovych diZok z
blizkeho UV rozsahu (> 40 % od 340 nm) a pouzitie typov skla s nizkou
autofluorescenciou v epifluorescen¢nej mikroskopii.

Zviacsenie 63X

N.A. Numericka apertura min. 0.95

Vol'na pracovna vzdialenost [mm] min. 0.12 na krycom skle 0.17

Hruabka krycieho skla [mm] min, v rozsahu od 0.13 do 0.21

Bez imerzie

Zorné pole [mm] min. 25

Parfokalna dizka [mm] 45.06

Opticky systém: Infinity Color Corrected System (ICS)

Kontrast DIC k objektivu 40x — DIC prism 11l 40x pre disk modulétora



Kontrast DIC k objektivu 63x — DIC prism 63x/s N.A. min. 1.4

Revolver objektivovych modulov pre DIC kontrast — revolver min. 4 polohovy.
Revolverové prevedenie objektivovych modulov pre DIC kontrast a TIC resp.
interferometricky kontrast (alebo ekvivalent) min. 3 polohy a 1 poloha pre svetlé pole
alebo tmavé pole

Modul sekundarneho zvicSenia pre zvicSenie 1.6x — Tubusova SoSovka 1,6x
Softvérovy modul pre ziskavanie obrazkov s preostrenim v 0si Z tzv. Z-stackov
pomocou motorizovaného zaostrovacicho pohonu. Nastavenie Z-stack pomocou min.
dvoch modov od prvej po posledni zadefinovanu poziciu tzv. "Start/stop" a snimanie
od stredu Z- stack s rovnakym poctom snimok na kazdu stranu tzv. "stred”. Moznost’
nastavenia najmensej vel’kosti kroku min. 10 nm.

Softvérovy modul na vypocet obrizkov bez obmedzenia hibky zaostrenia
obrazkov zo z-stack. Extrakcia ostrych detailov jednotlivych obrazkov pomocou
volitelnych matematickych algoritmov.



